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英文名称：

专利号：ZL 201220268349.X

专利类别：实用新型

专利证书号：

申请号：201220268349.X

发明人：李卓昕;曹兴忠;张鹏2;姜小盼;于润升;魏龙

其它发明人：

申请日期：2012-06-07

授权日期：2013-04-10
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